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Depuis plus de 25 ans, Alliance Concept développe des
systémes et des process innovants, adaptés & tous types

d'applications et personnalisés inteligemment aux besoins
les plus rigoureux.

Conception

Alliance Concept est présent en France comme d

2 H . I'international, auprés des plus grands centres de recherche
Realisation o

scientifique, des PME et des grands groupes dans de

nombreux domaines : Automobile, Aéronautique, Capteurs,

M al nte nance Connecteurs rapides, Défense, Energie, Horlogerie, Luxe,

Médical, Microélectronique, Militaire, Photovoltaique...
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Nous accompagnons nos Métallisation
clients sur toute la durée de Rénovation

vie du projet, de I'analyse
du besoin et des attentes TEChﬂOlOQiES dLJ

jUSQ.U a |l u\msiallahon et le vide

service aprés-vente :

« Etude Mécanique Traitement plasma I
* Elude Automatisme A”a'y,se RGA
* Etude Electrique Etuvage et dfgfzage
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* Mise au point du process Enceintes  vide
* R&D
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